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System mikroskopowy do réznych zastosowan

Obserwacja w wysokiej rozdzielczosci
Matryca CMOS 4K o wysokiej rozdzielczosci z obiektywem kompatybilnym z 4K

Matryca CMOS 4K od KEYENCE i telecentryczne obiektywy HR zapewniajg duzg gtebie ostroséci, umozliwiajgc obserwacje w wysokiej rozdzielczosci.
Dzigki szerokiej gamie wbudowanego oswietlenia i zmotoryzowanej gtowicy rewolwerowej obiektywu seria VHX-X1 umozliwia ptynng zmiane
powiekszenia od 5x do 6000x.




Matryca CMOS 4K zapewniajgca
wysoka rozdzielczosé

Matryca CMOS 4K zapewnia wysoka rozdzielczo$¢ przy niskim poziomie
szumu. Wykorzystuje petng moc rejestracji obrazu przez monitor 4K i obiektyw
o wysokiej rozdzielczosci do obserwacji w wysokiej rozdzielczosci.

wyzsza
rozdzielczo$¢

Okoto 1,92
megapiksela

Mikroskop cyfrowy
NOWOSC' Seria VHX-X1

Telecentryczne obiektywy
o wysokiej rozdzielczosci’

taczac rozdzielczo$é wystarczajgco wysoka do obstugi obrazu 4K z duzg gtebig
ostrosci, te nowe specjalistyczne obiektywy do serii VHX-X1 przesuwajg granice
wydajnosci optycznej. *Z wyjatkiem VHX-EOO

2500x do 6000%

500x do 2500%

5x do 20x 20x do 100x 1008CERR:




System mikroskopowy do réznych zastosowan

Obrazy powierzchni w wysokiej rozdzielczosci

NOWOSC Zaawansowany tryb efektu cienia optycznego

Zastosowanie analizy przemieszczenia na kazdym obrazie pozwala na wyrazng obserwacje nawet subtelnych nieregularnosci, ktérych nie mozna byto
dostrzec w poprzednich modelach KEYENCE.

Potgczona wydajno$é opatentowanej przez KEYENCE matrycy CMOS 4K i telecentrycznych obiektywdéw HR umozliwia obserwacje w wysokiej
rozdzielczosci.







System mikroskopowy do réznych zastosowan

Intuicyjna, tatwa obstuga

Konsola umozliwiajgca petng kontrole

Umieszczajac probke na podstawie, uzytkownicy moga kontrolowaé wyréwnanie, regulacje ostrosci, powiekszenie i rézne inne ustawienia
bezposrednio z konsoli uzytkownika.

Dzigki temu nawet poczatkujacy uzytkownicy moga rejestrowac obrazy w wysokiej rozdzielczosci w ciggu kilku sekund.

Ostrosé tatwa regulacja ostroéci przy jednoczesnym podgladzie obiektywu i prébki

Poprzednie modele KEYENCE

PCB (50%)

Szeroka gama opciji o$wietlenia i mozliwos$¢ regulacji jasnosci dla
wyraznej obserwacji

Oswietlenie

FPC (80x%)




e
Automatyczne £ I o
przejécie do zadanej 0 I-F q&
lokalizacji obserwaciji :

Podstawa zmotoryzowana XY

Zmiana powiekszenia Ptynna obserwacja od matego do duzego powiekszenia
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Seria VHX-X1

Mozliwos¢é
dostosowania

do Twoich potrzeb

BES LE8 LY

Pomiar




Podstawy specjalnego
przeznaczenia*

Kontrola

*Pokazane podstawy specjalnego przeznaczenia nie
sg produktami KEYENCE. 11



Mozliwo$¢ dostosowania do Twoich potrzeb

i

Automatyczne odtW’arzanle

~ jednym kliknieciem

Pomiar 2D

Pomiar 3D

e 1111
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Skrocony czas przetwarzania

Zaawansowany tryb efektu
cienia optycznego




| Uniwersalna konstrukcja zwiekszajgca wydajnosé

Kontrole i analizy czesto przeprowadzane sg przy uzyciu wielu urzgdzen i specjalistéw od mikroskopow.

Ktadac nacisk na uzyteczno$é, seria VHX-X1 utatwia obstuge, a jednoczesnie umozliwia wykonywanie szerokiego zakresu zadan zwigzanych z analizg
i mikroskopowaniem.

Wszechstronnos$¢ serii VHX-X1 oznacza, ze operacje wymagajace wielu oséb z réznymi systemami mozna teraz skonsolidowa¢ w jednym urzadzeniu.

Wiele os6b wykonujacych rézne zadania

Obserwacja Pomiar Kontrola

Wszechstronne rozwigzanie!

VHX-X1

| Zwiekszona wydajno$é analizy

Seria VHX-X1 automatycznie wykonuje zadania, ktére w poprzednich systemach KEYENCE musiaty by¢ wykonywane przez operatora, w tym okreslanie
wspotrzednych obserwacji oraz warunkéw analizy i pomiaru.
Eliminuje to btedy i skraca czas potrzebny na konfiguracje systemu.

poprzednie , . REESERI]
Wi r Wi maln

systemy bele - : yb.ler% opfy. e e. obrazu z danymi Pomiar 3D
KEYENCE powiekszenie ustawienia oéwietlenia 3D

4 Czas obstugi recznej >

I T

Automatyczne
VHX-X1 odtwarzanie <
ustawien Automatyzacja zadan dla znacznej poprawy wydajnosci

Obshuga szeroklego zakresu
zastosowan obserwacyjnych

i pomiarowych

Usuwanie Tryb efektu
Jasnos¢ = Oswietlenie Powigkszenie blasku HDR cienia
Seria VHX-X1 obstuguje rézne funkcje, w tym oo

ustawienia obrazu, obserwacje, pomiary

i funkcje rejestracji obrazu. Rejestracja obrazu

. ) Automatyczny

Kompozycja gtebi  kaczenie obrazéw LTS S omiar
pozycja gie 4 2D/3D zanieczyszczeh p. )
powierzchni

13
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Mozliwo$¢ dostosowania do Twoich potrzeb

9 razy wiekszy zasieg analizy niz
w poprzednich modelach KEYENCE

Nowos¢ Podstawa 300 mm

Ruchomy zakres podstawy XY
300 mm x 300 mm



Obserwacja probek,
ktora wczesniej nie byta mozliwa

Dzigki potgczeniu systemu obserwaciji pod
dowolnym kagtem i podstawy 300 mm x 300 mm
seria VHX-X1 umozliwia uzytkownikom rejestrowanie
obrazéw i pomiary na duzym obszarze, a ruch w osi Z
pozwala na wyrazna obserwacje wysokich prébek.

I Obserwacja 300 mm x 300 mm w pojedynczym obrazie

Automatyczne taczenie obrazéw jest mozliwe dzigki szybkim i precyzyjnym ruchom. Podczas gdy obserwacja za pomoca poprzednich
modeli KEYENCE jest mozliwa tylko w ograniczonym polu widzenia, seria VHX-X1 umozliwia obserwacje na duzym obszarze bez

przesuniecia obrazéw.

———— Do 100000 pikseli ———

11esMid 000001 04

Automatyczna rejestracja
obrazéw i pomiary

Funkcja uczenia pozwala szybko

i automatycznie przeprowadza¢ pomiary
prébek o podobnych ksztattach.
Automatyczne odtwarzanie jest mozliwe nie
tylko dla wspétrzednych XYZ, ale takze dla
powigkszenia i ustawien os$wietlenia.




Mozliwo$¢ dostosowania do Twoich potrzeb

Zaawansowane rozwigzania
metalurgiczne

NowosC QObiektyw rewolwerowy o wysokiej rozdzielczosci

Modele
konwencjonalne

b=y

REYENCE

16



Mozliwosci mikroskopu
metalurgicznego

Seria VHX-X1 oferuje tatwos$¢ obstugi
mikroskopu cyfrowego i umozliwia szeroki
zakres analiz metalurgicznych z tatwym
przetgczaniem miedzy maksymalnie

5 obiektywami.

Ustawianie ostrosci, pozycjonowanie
obserwacji i inne regulacje czesto bywajg
trudne, ale seria VHX-X1 umozliwia
zautomatyzowanie tych zadan.

I Obiektywy o wyzszej rozdzielczo$ci

Obiektywy zostaty zaprojektowane od podstaw ze specjalnymi cechami do zastosowan metalurgicznych, zapewniajac wysoka rozdzielczos¢.
Wyrazna obserwacja w wysokiej rozdzielczosci jest mozliwa nawet w przypadku trudnych do zaobserwowania granic ziaren metalicznych.
Funkcja kompozyciji gtebi pozwala réwniez na uzyskanie w petni ostrych obrazéw nawet dla prébek o réznych wysokosciach.

L S S

Struktura metalu (1000x)

. T | >
Analiza zeliwa JIS 8550
JIS G5505 -
1SO 945-1
Seria VHX-X1 automatycznie rejestruje analiz
>er _ yeznie rejestru) ¢ IS0 945-2
zeliwa szarego i wtrgcen niemetalicznych 1SO 945-4 ek =
zgodnie z wieloma normami, co jest wazne ISO 16112
przy analizie struktury metalu. ASTM A247
Oznacza to, ze analiza moze by¢ wykonywana ASTM E2567 !
automatycznie podczas obserwacji GB/T 9441 - - - - &1 ——
. . - & & 5 d
L] " L]
mikroskopows) . TS ey
-
JIS GO555 ® g nve s B o
L] 1]
IS0 4967 S B PR LT T
a - - adil -
GB/T10561 8 - oy
¥ " ]
ASTM E45
s sl .
; L
. N IR B o®
- [ ]
-
.8 i ® &
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Historia serii VHX (powstatejw 1990r.)

Wdrozona przez ponad
20 000 firm na catym Swiecie

Mikroskop cyfrowy KEYENCE serii VHX sprawia, ze obserwacja jest prosta i tatwa. KEYENCE opracowuje
kazdy nowy model tak, aby zaspokoi¢ rosngce potrzeby szerokiej gamy klientéw i branz. Majac na celu
opracowanie idealnego mikroskopu cyfrowego, pozostajemy zaangazowani w rozwoj technologii
mikroskopowe;j.

VH-6000 VH-6300 VH-7000 VH-8000

1. generacja Nowa konstrukcja eliminuje okular

VHX-500 VHX-600 VHX-900 VHX-1000 VHX-2000

3. generacja Wprowadzenie szerokiego zakresu dynamicznego (16-bitowa gradacja koloréw)




Wprowadzenie mikroskopow

6. generacja rozszerzainych

VHX-X1 VIM_I==X

VHX-100 VHX-200

2.generacja Wprowadzenie obserwacji i pomiaréw 3D

VHX-5000 VHX-6000 VHX-7000 VHX-7000N

§ Woprowadzenie zaawansowanych technik ustawiania .
4. generacja ostrosciioswietlenia 5. generacja Wprowadzenie obserwacji 4K o wysokiej doktadnosci

19
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WSZECHSTRONNY

Podglad, rejestracja
| pomiary za pomoca
jednego systemu

Dzieki zaawansowanym mozliwo$sciom pomiarowym
seria VHX moze by¢ uzywana do r6znych
zastosowan obserwacyjnych i analitycznych.
Rozszerzona pojemnos$¢ pamieci pozwala réwniez
na przechowywanie milionéw obrazéw. Seria VHX-X1
jest wyposazona we wszystkie funkcje potrzebne
do usprawnienia analizy.

Obserwacja z optymalng
rownowaga jasnosci
i przejrzystosci

Seria VHX-X1 to mikroskopy o duzej gtebi ostrosci.
KEYENCE projektuje obiektywy, kamery i silnik graficzny
we wiasnym zakresie, umozliwiajgc obserwacje

z optymalng réownowaga gtebi i jasnosci. Nawet
poczatkujacy uzytkownicy moga z tatwoscia rejestrowaé
obrazy w wysokiej rozdzielczosci z dowolnego
powiekszenia lub kata.

L z Jm=r

.

Duza gtebia ostrosci Obserwacja reczna



Obrazy mozna tatwo
zapisywac i udostepniaé

Dzieki dyskowi twardemu o pojemnosci 1 TB obrazy
mozna tatwo zapisywac lokalnie. Obrazy mozna

udostepniaé za posrednictwem sieci LAN lub dysku USB.

Mozna réwniez automatycznie tworzy¢ i udostepniaé

raporty.

S5 i 55 e S .
W R 4 N
L Fe el )
ENZEnE
] o]

katwe zapisywanie
i przywotywanie obrazéw

Automatyczne generowanie
raportéw

Wykonywanie szerokiej gamy
pomiarow i analiz za pomoca
jednego urzadzenia

tatwe wykonywanie pomiaréw 2D i 3D oraz analiz
chropowatosci, zanieczyszczen, wielkos$ci ziarna
i innych za pomoca jednego narzedzia.

Pomiar 3D Analiza zanieczyszczen

21



Dwa rodzaje kamer do wyboru

W petni zintegrowana gtowica

Zmotoryzowana |
gtowicarewolwerowa

z obiektywami "
najwyzszej jakoSci

Dzieki matrycy CMOS 4K i nowo opracowanemu
uktadowi optycznemu seria VHX-X1 taczy duza gtebie
ostrosci z wysoka rozdzielczoscig. Mozliwy jest szeroki
zakres trybéw obserwacji - w tym jasne pole, ciemne
pole, polaryzacja i kontrastu interferencyjnego-
rézniczkowego (DIC) - umozliwiajgcy automatyczna
obstuge réznych prébek.

22

Mate powigkszenie

500x do 2500% 2500 oleoos 0d5x .t.'»

100x% do 500%

20x do 100%

Powigkszenie jest zmieniane 5 m 6000x
automatycznie

Telecentryczny obiektyw HR o wysokiej wartosci Automatyczna zmiana powiekszenia od 5x do 6000x%
NA i wysokiej rozdzielczosci*

taczac rozdzielczos¢ wystarczajgco wysokg do obstugi obrazu Obserwacja moze by¢ prowadzona automatycznie w zakresie
4K z duzg gtebig ostrosci, te nowe specjalistyczne obiektywy powigkszen od 5x do 6000x%. Przetgczanie powiekszenia mozna
do w petni zintegrowanej gtowicy przesuwajg granice mozliwosci réwniez szybko wykonac za pomocg myszy lub konsoli.

optycznych KEYENCE. *Z wyjatkiem VHX-EOO



Kamera wysokiej wydajnosci

Obiektywy
z 30-letnig historig

Zréznicowana linia lekkich obiektywéw do kamer
utatwia obserwacje szerokiego zakresu probek.

Wszystkie obiektywy zostaty opracowane w oparciu
0 30 lat badan i gwarantujg wysoka rozdzielczos$¢.

Szeroka gama obiektywéw zmiennoogniskowych

Szeroka gama obiektywéw zmiennoogniskowych o réznych
powigkszeniach i metodach o$wietlenia umozliwia obserwacje
praktycznie kazdej probki. Obstugiwane sg rowniez wszystkie
wczesniej wyprodukowane obiektywy.

tatwa, intuicyjna obstuga

Dzigki szerokiej gamie obiektywéw zmiennoogniskowych

i adapteréw do wyboru obserwacja jest mozliwa niezaleznie
od rozmiaru lub ksztattu prébki - od obserwacji recznej

po obserwacje endoskopowg i opartg na elastycznym
boroskopie.

23



Funkcje oSwietlenia i obserwaciji

Automatyczna rejestracja optymalnych ustawien oswietlenia

| Wyrazna wizualizacja nieprawidtowosci

NOWOSC Wyszukaj oSwietlenie
Automatyczna optymalizacja warunkéw o$wietleniowych
w celu fatwiejszej i szybszej obserwacji ksztattéw i wad bez
ryzyka przeoczenia nawet niewielkich nieprawidtowosci.

Szybka identyfikacja nieprawidtowosci Nieprawidiowosc

zidentyfikowana! :
1 -
L | =
3 ik ; Mozliwos¢
| 1 T dynamicznego
4 oswietlenia
Ciggta regulacja oswietlenia Automatyczna optymalizacja Algorytm wykrywania kontrastu
w czasie rzeczywistym oswietlenia poprzez wybranie

zgdanego obszaru

Dynamiczne os$wietlenie umozliwia Wystarczy wybra¢ analizowany obszar, Dzieki ciggtemu rejestrowaniu zmian
obserwacje z ciagta regulacjg w czasie a opatentowany algorytm wykrywania luminancji dla kazdego piksela seria VHX-X1
rzeczywistym, zapewniajac widocznos$¢ cech kontrastu natychmiast ustawi optymalne moze identyfikowa¢ nieprawidtowe warunki
mikroskopowych. ustawienia o$wietlenia. i automatycznie wybiera¢ optymalne warunki

oswietlenia w czasie rzeczywistym.

I Liczba pikseli
e LR
Luminancja
Kierunek o$wietlenia mozna
zmienia¢ w czasie rzeczywistym.
Liczba pikseli
Wybierz obszary
z nieprawidtowosciami
w celu okreslenia
optymalnych
warunkdw o$wietlenia
Terminal ztgcza (20x%) Luminancja
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| Szybkie wykrywanie réznic

Podkreél réznice

Réznicowanie na podstawie jasnosci i odcienia
obrazu odbywa sie poprzez poréwnanie
zarejestrowanego obrazu z zapisanymi
akceptowalnymi obrazami produktéw, a stopien
réznicy mozna wyswietli¢ w kolorze.

Pozwala to na wizualizacje drobnych réznic, ktére
mozna tatwo przeoczyc¢.

Wynik poréwnania

Narzedzie skrawajace (15x)

| Redukcja odblasku

Usuwanie odbicia Bez usuwania odbicia pierscieniowego

pierscieniowego

Rejestrujgc wiele obrazéw przy réznym oswietleniu,
mozna uzyskac obraz wolny od odblaskéw. Bez takiej
funkcji usuwanie odblaskéw na prébce moze byé
trudne, ale seria VHX-X1 usuwa odblaski jednym
kliknieciem.

[ e Usuwanie odbicia pierscieniowego
o

Papier $cierny (100x)

| Obserwacja w wysokiej rozdzielczo$ci

HDR Bez funkcji HDR

Funkcja obrazowania szerokiego zakresu
dynamicznego (HDR) rejestruje wiele obrazéw przy
réznych predkos$ciach migawki, aby uzyskaé¢ obraz

o wysokiej gradacji koloréow. Umozliwia to obserwacje
na wczesniej nieosiggalnych poziomach doktadnosci
i kontrastu.

Wz6r IC (500%)

25



Kompozycja gtebi i tgczenie obrazéw

W petni ostra obserwacja probek

| Duza gtebia ostrosci

Gtebia ostrosci jest jedng z podstawowych cech
mikroskopu, ktéra moze znaczaco wptywaé
na jako$¢ obrazu i tatwo$¢ obstugi.

KEYENCE zaprojektowat obiektywy, kamere
i silnik graficzny serii VHX-X1 do obserwacji
z optymalng réwnowaga gtebi ostrosci i jasnosci.

| Ostre obrazowanie w czasie rzeczywistym

Sledzenle OStrOSCI :. !. N = > Ustawianie ostro$ci odbywa sig w czasie rzeczywistym
‘i- W miare przesuwania sie pola widzenia.
Obiektyw automatycznie dostosowuje ostros¢ = fh oa)
w czasie rzeczywistym do nieréwnej powierzchni
probki, zmniejszajgc potrzebe recznej regulacji 4 =
ostrosci, ktéra moze by¢ trudna. —_— ; :

Algorytm sledzenia ostrosci

Seria VHX-X1 wykorzystuje ruch podstawy

XY i ksztatt 3D prébki, aby przewidzie¢ punkt
obserwacji i jego wysokosé, podczas gdy szybki
system automatycznego ustawiania ostrosci
KEYENCE utrzymuje ostros¢ prébki.

26



| W petni ostre obrazowanie

Kompozycja gtebi (2x szybsza niz ’ . ’ et gt ¥
w poprzednich modelach KEYENCE) ; I

Seria VHX-X1 wykorzystuje szybka i doktadng

metode D.F.D., aby rejestrowa¢ w petni ostre obrazy :
przy dowolnym powigkszeniu i z 2-krotnie wigkszg ey,
predkoscig niz poprzednie modele KEYENCE,
nawet przy wysokich rozdzielczos$ciach.

Interfejs kompozycji w czasie
rzeczywistym

Wystarczy klikng¢ zgdany obszar na obrazie
nawigacyjnym prébki, a podstawa automatycznie
przesunie si¢ do wybranej lokalizacji i wykona
kompozycje gtebi, az obszar bedzie ostry,
drastycznie skracajgc czas i wysitek wymagany
do obserwacji.

H{
= "
L
o
W petni ostry obraz .
LN T N e q
_ W oknie nawigacji g '
(szerokie pole, mate hd
- o = powiekszenie) kliknij l
e obszar do wyswietlenia. —

| Szerszy obszar obserwacji nawet w duzym powiekszeniu

Laczenie obrazéw przy duzej szybkosci kaczenie obrazéw 3D

Dzieki rejestrowaniu wielu obrazéw podczas ruchu podstawy
rejestrowanie danych 3D itgczenie moze by¢ wykonywane jednoczesnie.
Umozliwia to przegladanie i analizowanie ogdéinych konturéw prébki.

Po naci$nieciu przycisku tgczenie obrazéw obraz jest
automatycznie fgczony, zapewniajac ogoélny widok prébki,
jednoczesnie zapobiegajac jego niewspdtosiowosci.

Do 100000 pikseli

RN N NN N NN
Q.G&gliﬂf
. - ‘Popr‘zeldnieglew%nia. ﬂ '
L

esyd oooooLeq —— ———————————

LN

' '. ' .1 _iksel' . ' .‘,
soeevYooee
20002000

BGA (100x)

Pomiar profilu
3D
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Funkcje pomiaru

tatwy i doktadny pomiar prébek

| R6znorodnosé tatwych w uzyciu, doktadnych funkcji pomiarowych

Pomiar 2D

Za pomoca prostych operacji myszy mozna
wykonywac na ekranie w czasie rzeczywistym
szeroki zakres pomiaréw, w tym odlegtosci miedzy
2 punktami, kata, srednicy, linii rownolegtych

i powierzchni. Po zapisaniu obrazu mozna p6zniej
zmierzy¢ dodatkowe cechy. Dzieki bezptatnemu
oprogramowaniu do zdalnej analizy kazdy moze

z tatwoscig korzystac z funkcji pomiarowych 2D
na wtasnym komputerze.

Szeroki wybér narzedzi pomiarowych

Seria VHX-X1 obejmuje 18 podstawowych
narzedzi pomiarowych oraz 11 zaawansowanych
narzedzi pomiarowych.

PCB (20x)
o e - - ey " =
i iy L 'd = . - [
2Pinie. Multi-pt  Radius  Dlameter et Farabsl Farp RiGE Count
X - g @m0 e ) = r
A X I & D RN QO B J
Angle1 Angle? Lines ZCenters  Free Pelygrs Circle  Rectarghe Free line

| System identyfikowalnos$ci zgodny z japorskimi standardami

Identyfikowalnos$é
National Institute of Advanced
Seria VHX-X1 wykorzystuje specjalng skale, ktora MR Industrial Science and Technology
jest zgodna z japonskimi krajowymi standardami [Krajowy Instytut Nowoczesnych Nauk
identyfikowalnosci. Mozna uzywac jej do operacji : i Technologii Przemystowych]
kalibracji z catkowita pewnoscia.

Producent akredytowany przez JCSS

Skala odniesienia

Pomiarowa maszyna
wspotrzednosciowa

= Ptytka kalibracyjna OP-88592

Mikroskop cyfrowy serii VHX
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| W petni automatyczna zaawansowana analiza obrazu

Automatyczny pomiar/

zliczanie

Analiza
Pomiary powierzchni i zliczanie mozna tatwo czastek
przeprowadzi¢ w okreslonym zakresie na prébce.
Prébki, ktére nie sg wymagane, mozna nawet
wykluczyé, a naktadajace sie probki mozna
rozdzieli¢. Oprécz tatwosci obstugi seria VHX-X1
oferuje doktadne wyniki analizy.

Skrobia
(400x%)

Pomiar
wielkosci
ziarna

Struktura metalu
(800x)

Maksymalny
obszar
pomiaru

Znacznik sondy
(1000%)

| Automatyczna kalibracja

Kalibracja jednym przyciskiem

Wystarczy zainstalowac¢ specjalng skale

i wykona¢ operacje jednym kliknieciem, aby
automatycznie skalibrowa¢ kazdy obiektyw.
Prostota obstugi oznacza, ze doktadna kalibracja
moze by¢ przeprowadzona z tatwoscia.
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Funkcje pomiaru

tatwa obstuga nawet przy skomplikowanych pomiarach

| Analiza zanieczyszczen zgodna z 1ISO 16232 i VDA 19

Analiza zanieczyszczen

Seria VHX-X1 umozliwia analize zanieczyszczen
zgodnie z normami kontroli czystosci ISO

16232 i VDA 19 w przemys$le motoryzacyjnym.
Zarejestrowane obrazy o duzej gtebi ostrosci
moga by¢ analizowane nawet w przypadku probek
o nieréwnej powierzchni. Algorytm analizy zostat
réwniez poprawiony w celu uzyskania jeszcze
wiekszej szybkosci przetwarzania.

Filtr membranowy (50x%)

Tryb szczegétowej analizy

Po wybraniu okreslonego obszaru
zanieczyszczenia na obrazie catego filtra
podstawa automatycznie przesuwa sie do tego
obszaru. Powiekszenie mozna natychmiast
zwiekszyé, aby umozliwi¢ szczegdtowg
obserwacje, upraszczajac proces identyfikacji
obcych czgstek i czynigc operacje bardziej
wydajna. Tryb ten moze by¢ réwniez uzywany
do kompozycji gtebi i pomiaru wysokosci 3D.
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tatwy pomiar wszystkiego od konturow 3D po chropowatos¢

powierzchni

Pomiar 3D

Nawet jesli probka ma nieréwng powierzchnie,
natychmiastowo uzyskiwany jest w petni
ostry obraz ztozony z wielu obrazéw o réznych
pozycjach ostrosci. Ponadto, wyswietlacz 3D
moze by¢ wykorzystywany do obserwaciji
konturéw i chropowato$ci powierzchni.

Wysoka doktadnosé konwersiji 3D przy
uzyciu szybkiej i doktadnej metody D.F.D.

od KEYENCE

Szybka i doktadna metoda D.F.D. od KEYENCE
szacuje wysoko$é na podstawie subtelnych
réznic w teksturze w celu utworzenia obrazu
3D, a obszary o stabej teksturze sa traktowane
jako szum, co pozwala na jeszcze dokfadniejsze
obrazowanie.

Technologia automatycznej regulaciji
zapewniajgca kompozycje gtebi nawet
podczas obrazowania pod katem

Podczas rejestracji obrazéw technologia
automatycznej regulacji automatycznie
kompensuje przesuniecie krawedzi i drgania,
ktére moga wystapi¢ podczas rejestracii
obrazu. Nastepnie system tworzy catosciowy,
w petni ostry obraz. Kompozycja ta moze nawet
obejmowac obrazy zarejestrowane pod katem.

Analiza konturéw

Analiza chropowatosci

Bez technologii a

utomatycznej regulacji h
- Y
) kUL :

Gwinty $rub (100x%)

Gwinty (100x)

Z technologig automatycznej regulacji
I | - i

Zw6j (20%)
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Funkcje zapisu

Zarejestrowane parametry zapisane wraz z obrazem

Dane mozna rejestrowaé za nacisnieciem przycisku
i natychmiast udostepniaé

Zapisywanie danych

Obrazy, wyniki pomiaréw, warunki obserwacji
iinne dane s zapisywane po kazdym nacisnieciu
przycisku Rejestracja podczas obserwaciji.
Ponadto, podtgczajgc VHX do sieci, mozna _ Zmierzone o
udostepniaé dane w catej firmie, dzieki czemu Obrazy Wideo wartosci Ustawienia
system jest jeszcze bardziej uzyteczny.

Zarejestrowane parametry zostajg zapisane wraz z obrazem.

Operacje zdalne i lokalne
Oprogramowanie do zdalnej analizy

Oprogramowanie do zdalnej analizy umozliwia
analize i edycje danych zarejestrowanych

w odlegtej lokalizacji. Oprogramowanie jest tez
nieobjete licencjg i moze by¢ uzywane na wielu
komputerach.

Sie¢

Inne fabryki Biura zagraniczne

Wspiera teleprace

Pomiar 2D / Ustawienia o$wietlenia / Ustawienia jakosci obrazu / Komentarze /
Generowanie raportéw

Multioswietlenie

Dzieki funkcji multioswietlenia dane o o$wietleniu
wielokierunkowym sg rejestrowane jednym
kliknieciem. Z tych danych mozna nastepnie wybra¢
obraz najbardziej odpowiedni do obserwacji. Eliminuje
to konieczno$¢ niekonczacego sie dostosowywania
ustawien o$wietlenia w celu uzyskania wyraznego
obrazu.

Elastyczne zmiany oswietlenia
nawet po zapisie

Polerowana powierzchnia metalowa (1000x%)

Poniewaz dane o$wietlenia

sg zachowywane wraz

z zapisanym obrazem, o$wietlenie
mozna zmieni¢, przesuwajgc
myszg ikone o$wietlenia.

Oswietlenie mozna zmieni¢ nawet &
po zapisaniu danych na komputerze.
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| Uproszczone tworzenie raportéw

Rejestracja natozonego
obrazu Ogolny obraz préb
zarejestrowany

przez kamere wido

Obrazy z kamery widoku ogniska i ekranu
nawigacji moga by¢ naktadane na obraz
obserwacyjny. Umozliwia to przeglagdanie zaréwno
0g6lnego obrazu prébki, jak i powiekszonego
obrazu obserwacyjnego w jednym zestawie
danych.

Funkcja raportu

Aplikacje Excel i Word* mozna zainstalowac

na VHX podobnie jak na komputerze PC w celu
{atwego tworzenia raportéw. Funkcja raportu OgolIny obraz prébki zarejestrowany Natozony obraz zapisany z powigkszonym Koto zebate (80x)
moze by¢ uzywana do wysytania do 100 plikdw, pesianeRachutonsld bz

w tym obrazéw, danych dotyczacych czasu
rejestracji i powiekszenia obiektywu oraz wynikéw
pomiaréw.

g RETENLE P, HEVENCE ks REYENLCE

*Excel oraz Word sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

VHX mozna réwniez
wykorzystywac

do tworzenia
raportéw.

Automatyczne rozpoznawanie
powiekszenia

Automatyczne

rozpoznawanie
Podczas dokonywania pomiaréw nalezy ; .
uwzglednié powigkszenie, dlatego do obserwacji
nalezy prawidtowo dobra¢ powigkszenie. Aby - obiektywu
wyeliminowa¢ btedy, VHX automatycznie :
rozpoznaje powiekszenie podtagczonego
obiektywu.

Powigkszenie

obserwacji

Tle
|
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Podstawa

Wszechstronny system podstawy

System obserwacji pod dowolnym
katem ze zmotoryzowang podstawg XYZ

VHX-S750E

Mechanizmy regulacji umozliwiajg tatwe wyréwnanie pola widzenia,
obrét i ruch w osi ukosnej. Eucentryczna konstrukcja gwarantuje,
ze prébka pozostanie wysrodkowana w polu widzenia nawet

w przypadku zmiany kata nachylenia lub obrotu obiektywu.

45°

Transmitowane o$wietlenie
LED

Znajdujgce sie na wyposazeniu
standardowym transmitowane
oswietlenie LED umozliwia
przejrzysta obserwacje od matego
do duzego powigkszenia.

30°

Ltatwy w regulaciji

Czujnik obrotu

Whbudowany czujnik obrotu
identyfikuje pozycje obrotu

z podstawy, dzieki czemu nawet

po obréceniu podstawa porusza sie
w kierunku pokazanym na ekranie.

Uchwyt przewodu

Eliminuje drgania poprzez
zabezpieczenie kabla.
Zmniejsza rowniez
Scieranie i zuzycie.

9 e
" i
90°
r.
- A 1
0

Rama o wysokiej stabilnosci

Odporna na drgania guma

Firs B paifam Uo b dicha i

BT e il el b

Widok ogniska

Funkcja widoku ogniska umozliwia jednoczesng obserwacje obiektywu i probki.
Dzigki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania ustawianie ostrosci mozna
tatwo przeprowadzi¢ jednym kliknigciem.



300 x 300 mm
Podstawa 300 mm

VHX-SL1F/SL1B

Ta duza podstawa zmotoryzowana

o wymiarach 300 x 300 mm zostata
zaprojektowana w celu zaspokojenia
potrzeby wigkszych zakreséw
obserwacji i pomiaréw oraz w celu
dostosowania do duzych probek.

100 x 100 mm

VHX-S770E

Wykorzystaj zmotoryzowana,
wielkogabarytowg podstawe
XYZ o wielkos$ci 100 x 100 mm
od KEYENCE do obserwacji pod
dowolnym katem.

Duza podstawa zmotoryzowana XYZ

Uktad pomiarowy XY zgodny
z normami identyfikowalnosci

VH-M100E

Uktad pomiarowy XY zapewnia niezawodne pomiary oparte
na systemie identyfikowalno$ci. Podstawe reczng mozna
réwniez przesuwac w celu zwiekszenia zakresu pomiaru poza
maksymalne pole widzenia 100 x 100 mm.

Jednostka
transmitowanego
oswietlenia
OP-84484
Zapewnia wyrazny
obraz krawedzi probki

Podstawy specjalnego przeznaczenia*

W odpowiedzi na prosby klientéw seria VHX-X1 jest kompatybilna z réznymi podstawami specjalnymi.
taczenie obrazéw i identyfikacja pozycji podstawy sg mozliwe nawet w przypadku podstaw
specjalnego przeznaczenia, co pozwala na uzycie z jeszcze wieksza réznorodnoscia probek.

Elastyczne ramig/duza podstawa

7

Podstawy do kontroli duzych ptytek PCB, paneli
stonecznych, szkfa itp.

Automatyczny system kontroli z ramieniem robotycznym

Duza cylindryczna podstawa pomiarowa

*Pokazane podstawy specjalnego przeznaczenia nie sg produktami KEYENCE.
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Obiektyw

Stale rozwijana linia obiektywéw optycznych KEYENCE

VHX-7100

VHX-E00

VHX-E20

&

VHX-E100 VHX-E500

VHX-E2500

W petni zintegrowana gtowica i obiektyw zapewniajg najwyzszg jakos$¢ obrazu

przy powigkszeniach od 5% do 6000x

I W petni zintegrowana gtowica VHX-7100

Dzieki pieciu specjalnym obiektywom i wbudowanemu o$wietleniu (zmotoryzowana przystona),
jednostka ta tgczy wysoka rozdzielczo$¢ (NA 0,9) z duza gtebig ostrosci i zostata zaprojektowana

zmyslg o jeszcze lepszej funkcjonalnosci.

I Obiektywy o wysokiej rozdzielczosci (HR)

Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, [FJPRY
bardzo mate powiekszenie

Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, R NREIN

mate powiekszenie

VHX-EOQO0 VHX-E20 Obiektyw telecentryczny
Model VHX-E00 Model VHX-E20
Powiekszenie 5x 7% 10% 15x% 20x% Powiekszenie 20x | 30x | 40x | 50x | 80x | 100x

Poziomo 61,00 | 42,80 | 30,50 | 20,00 | 15,24

Poziomo |15,24|10,16| 7,62 | 6,10 | 3,81 | 3,05

Pionowo 45,50 | 32,10 | 22,80 | 15,00 | 11,40

Pionowo |11,40| 7,60 | 5,70 | 4,56 | 2,85 | 2,28

(ww)
elUsZpIM 310d

Przekatna | 76,20 | 53,50 | 38,10 | 25,00 | 19,05

(ww)
elUsZpIM 310d

Przekatna | 19,05|12,70| 9,53 | 7,62 | 4,76 | 3,81

Odlegtosé

robocza (mm) 565

Odlegtosé

robocza (mm) 30(22,9)

Obiektyw wysokiej rozdzielczosci,
$rednie powigkszenie

VHX-E100

Obiektyw telecentryczny

*1 Z zamontowanym OP-88323
Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, [ IPII0)
wysokie powiekszenie

VHX-E500

Obiektyw telecentryczny

Model VHX-E100

Model VHX-E500

Powigkszenie | 100x | 150x | 200x | 300x | 400x | 500x

Powigkszenie | 500x | 700x |1000%|1500%|2000%|2500%

Poziomo 305|203 |152|102|076 | 061

Poziomo 0,61 ]044 031|020 015|012

Pionowo 2,28 | 1,52 | 1,14 | 0,76 | 0,57 | 0,46

Pionowo 046 | 033 | 0,23 | 0,175 | 0,11 | 0,09

(Www)
eIUazpIM 80d

Przekatna | 3,81 | 254 | 1,91 | 1,27 | 0,95 | 0,76

(ww)
eIUaZpIM 80d

Przekatna | 0,76 | 0,54 | 0,38 | 0,25 | 0,19 | 0,15

Odlegtosé

robocza (mm) 24

Odlegtosé
robocza (mm)

6.3

Obiektyw wysokiej rozdzielczosci
0 maksymalnym powiekszeniu

VHX-E2500 Obiektyw telecentryczny
Model VHX-E2500
Powigkszenie 2500x% 4000x% 5000x% 6000x
& | Poziomo 012 0,08 0,06 0,05

3 = [Pionowo 0,09 0,06 0,05 0,04
S |Przekatna | 0,15 0.1 0,08 0,06

Odlegtosé 1

robocza (mm)

VHX-ZM2000

I Obiektyw rewolwerowy o wysokiej rozdzielczoéci VHX-ZMT

NOWOSC

Specjalistyczne soczewki Model VHX-ZMT IVHX-ZM2000
do zastosowan metalurgicznych Powigkszenie* | 100x 200x% 400x | 1000 2000%

. . PN S H
Dzieki dostepnosci czterech _ & [PoZiomo | 305 | 152 | 076 | 031 015

. . e . . 3 = |p;
obiektywow mozliwa jest obserwacja 3 § [Pionowo 228 114 0.57 0.23 o
w wysokiej rozdzielczosci przy 5 |Przekatna | 3,81 191 0,95 0,38 0,19
powiekszeniach 100x, 200x, 400x Odlegtos¢ 20 1 3 1 0.94

robocza (mm)

i 1000x%. Powiekszenie 2000x réwniez
jest mozliwe przy uzyciu obiektywu
o duzym powiekszeniu, VHX-ZM2000.

I Podwéjny obiektyw zmiennoogniskowy VH-ZST

* Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.

20 » 2000

VH-ZST

Powigkszenie*' | 20x 100% 200x% 500x | 1000x | 2000%

Poziomo 15,24 3,05 1,52 0,61 0,30 0,15

Pionowo 11,4 2,28 1,14 0,46 0,23 0,11

Umozliwia obserwacje przy Model
powiekszeniach od 20x do 2000x
bez konieczno$ci zmiany obiektywu £

3 =
Wykorzystaj szeroki zakres 2 g

Przekatna | 19,05 3,81 1,91 076 0,38 0,19

powigkszenia bez koniecznosci
wymiany obiektywéw. Obserwacja

Odlegtosé
robocza (mm)

15

moze by¢ dostosowana do prébki
za pomocga mieszanego o$wietlenia
ze sterowaniem jednostki gtébwnej
lub wszechstronnego o$wietlenia
za pomocag réznych adapteréw
optycznych.*?

*1 Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.
*2 Mozliwoé¢ polaryzacji o$wietlenia wspétosiowego.



I Wysokiej wydajnosci obiektyw zmiennoogniskowy

do obserwacji z duzych odlegtosci VH-Z50T

Obiektyw dalekiego zasiegu

z odlegtoscia obserwacji 85 mm
Wykonywanie obserwacji przy duzym
powigkszeniu z wiekszej odlegtosci

od prébki. Obiektyw dtugiego zasiegu
KEYENCE umozliwia obserwacje

w miejscach dotychczas nieosiggalnych.

Model VH-Z50T
Powiekszenie* 50x% 100x 200x 300x 400x 500x%
Poziomo 6,10 3,05 1,62 1.02 0,76 0,61

Pionowo 4,56 2,28 114 0,76 0,57 0,46
Przekatna 7,62 3,81 1,91 1,27 0,95 0,76

(Ww)
BIUSZPIM 3]0d

Odlegtosé

robocza (mm) 85

* Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.

I Wysokiej wydajnosci obiektyw zmiennoogniskowy matego zasiegu [ESIEZN

VH-ZOOR/Z00T

Umozliwia obserwacje zaréwno catej
probki, jak i szczegétéw w powigkszeniu
Dzigki zakresowi powigkszenia od 0,1x do 50x
obiektyw umozliwia obserwacje zaréwno prébki

w catosci, jak i szczegotédw w powigkszeniu. Ten
obiektyw makro jest wyposazony w funkcje
regulacji powiekszenia jednym kliknieciem,
mechanizm przystony oraz mozliwo$¢ obserwacji
z odlegtosci do 95 mm, dzieki czemu taczy w sobie
wysoka wydajno$¢ oraz duzg praktycznosg.

I Maty, wysokiej wydajnosci obiektyw zmiennoogniskowy

VH-Z20R/Z20T

Wysoka rozdzielczo$¢ w kompaktowej
obudowie

VH-Z20R/Z20T wykorzystuje ulepszong
gtebie ostrosci, aby zapewni¢ wysoka
rozdzielczo$¢ obserwowanych obrazéw
przy zakresie powiekszenia od 20x

do 200x, dzieki czemu doskonale nadaje
sie do zastosowan ogdlnych.

Model VH-ZOOR/Z0OT
Powiekszenie* | 0,1x | 0,5x 1% 5x 10x | 30x% 50x
g Poziomo 3200 | 640 320 61 305 | 102 | 6,1
3 5 [Pionowo | 2400 | 480 | 240 | 455 | 228 | 7.6 | 46
%- Przekatna | 4000 | 800 | 400 | 76,2 | 381 | 127 | 7.6
Odlegtosc¢ Okoto | Okoto | Okoto 95
robocza (mm) 7700 | 1500 | 720

* Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.

Model VH-Z20R/Z20T
Powigkszenie*' | 20x 30x% 50x 100x% 150x 200x
& |Poziomo | 1524 | 10,16 | 6,10 | 305 | 203 | 152
3 & |Pionowo | 11,40 | 7.60 | 456 | 228 | 152 | 114
3 |Przekatna | 1905 | 1270 | 762 | 381 | 254 | 191
Gebiaostrosei | 5, | 155 | g9 16 | 074 | 044
(mm)*2
Odlegtosé 255
robocza (mm)

*1 Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowa kamerg CCD.
*2 Warto$¢, gdy priorytet jest ustawiony na gtebie ostroéci. Gtebia ostrosci
zmienia sig¢ w zalezno$ci od ustawionej przystony.

I Szerokokatny obiektyw zmiennoogniskowy VH-Z100R/Z100T

Potaczenie wysokiej rozdzielczosci

z duzg gtebig ostrosci

Ten obiektyw zmiennoogniskowy

zostat opracowany w celu zapewnienia
powiekszonej obserwacji z wysoka
rozdzielczoscig w potgczeniu z duzg gtebig
ostrosci.

I Obiektyw zmiennoogniskowy z podwéjnym o$wietleniem [EEXETA

Model VH-Z100R/Z100T
Powiekszenie* | 100x | 200x | 300x | 500x | 700x | 1000
Z [poziomo | 305 | 153 | 102 | 061 | 044 | 030
35 [Pionowo | 228 | 114 | 076 | 046 | 033 | 023
S [Przekatna | 381 | 190 | 127 | 076 | 054 | 038
o

*1 Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.
*2 Z zamontowanym adapterem potréjnego oswietlenia.

i wysokim powiekszeniem VH-Z250T

Przetaczanie pomigdzy o$wietleniem
wspoétosiowym i pier§cieniowym

za pomoca jednego przycisku
Obiektyw ten pozwala uzytkownikom wybraé
os$wietlenie, ktore najlepiej pasuje do prébki,
umozliwiajac jednoczesnie obserwacje

w ciemnym polu przy powiekszeniu do 2500x.
Czynniki takie jak stan powierzchni, kolor i inne
moga by¢ obserwowane z petng klarownoscia.

I Wysokiej rozdzielczo$ci obiektyw zmiennoogniskowy VH-Z500T

Odlegtosé obserwaciji 4,4 mm przy
zakresie powiekszenia
od 500x do 5000%

Dzigki inteligentnemu podejsciu do obrazu
3D ten obiektyw zmiennoogniskowy
zapewnia wysoka rozdzielczo$¢ i umozliwia
obserwacje z powigkszeniem do 5000x.

Obiektywy zgodne z TRIPLE'R sg wyposazone w moduty obiektywdw automatycznych/rozpoznawania zoomu.

Model VH-Z250T

Powiekszenie* | 250x | 300x | 500x | 1000x | 1500x | 2000x | 2500x
g |Poziomo 122 | 1,02 | 0,61 | 031 0,2 0,15 | 0,12

gg Pionowo 092 | 0,76 | 0,46 | 0,23 | 0,15 | 0,11 0,09
%- Przekatna | 1,52 | 1,27 | 0,76 | 0,38 | 0,25 | 0,19 | 0,15

Odlegtosé

robocza (mm)

6.5

* Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.

Model VH-Z500T
Powiekszenie* 500x% 1000x% 2000x% 3000x% 5000%
g Poziomo 610 305 152 102 61
S £ |Pionowo | 457 229 114 76 46
%- Przekatna 762 381 191 127 76
dlegtosé
S)bogza (mm) 44

* Powigkszenie na 15-calowym monitorze z 1/2-calowg kamerg CCD.
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Analiza pierwiastkowa

Analiza pierwiastkowa podczas obserwacji

Gtowica do laserowej analizy elementarnej

EA-300

Krok 1
Obserwacja w powiekszeniu

Obserwacja
w powigkszeniu L,

(obiektyw mikroskopu) 4 |
Nanosekundowy &

impuls laserowy
by - T e

Analiza pierwiastkowa
= (obiektyw lasera)

i ST A

Emisja plazmy K
- N oy
- -.-_--..‘_ - -
e
Funkcja wyréwnania pola widzenia Szybka analiza LIBS
Funkcja wyréwnania pola widzenia umozliwia korzystanie Laser zamienia powierzchnie prébki w plazme, podczas gdy
z tego samego pola widzenia przez obiektyw mikroskopu szerokopasmowy spektrometr o wysokiej rozdzielczosci
i obiektyw lasera, eliminujac potrzebe wyréwnania i regulacji (od gtebokiego UV do bliskiej podczerwieni) wykrywa kolor
ostros$ci podczas analizy pierwiastkowej. emitowanego $wiatta. Optyka mikroskopu jest umieszczona

wzdtuz tej samej osi, aby wizualizowaé obszar docelowy.
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Krok 2
Analiza pierwiastkowa
jednym kliknieciem

T Start analycis

DwirecTad Elaswsnta

jest najbardziej

Haming cioe v 5230 5erhpy » 5

Sl malwrmnm

Sk i i

e ity wnec aggp et tomETie Rl

e s T8

Al-Suggest

Zintegrowana baza danych z tysigcami wzoréw pierwiastkéw
umozliwia nie tylko natychmiastowa identyfikacje wykrytych
pierwiastkéw, ale takze sugestie dotyczace najbardziej
prawdopodobnej nazwy materiatu.

Dzigki temu kazdy moze natychmiastowo zidentyfikowaé
materiat, bez koniecznos$ci posiadania zaawansowanych
umiejetnosci technicznych.

Fa - lion T Wykryte pierwiastki
Cr - Chrarinim 15.%% sg analizowane.
Ml - ickal TOM
v
Pk s b et Lt Natychmiast sugerowany

prawdopodobny materiat.

Wynik analizy: SUS304

Wykryte pierwiastki: Fe (zelazo): 72,5%
Cr (chrom): 18,9%
Ni (nikiel): 8,6%

Potréjna optyczna gtowica do analizy

pierwiastkowej

Kompaktowa, odtgczana gtowica zawiera trzy uktady optyczne:
Swiatta biatego, laserowy i spektroskopowy. Potaczenie
opracowanych przez KEYENCE technologii optycznych,
laserowych i spektroskopowych umozliwia zaréwno
zaawansowang miniaturyzacje komponentoéw, jak i wysoka
wydajnosé.
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Model podstawowy

Zaawansowane funkcje mikroskopu w podrecznym pakiecie

Model podstawowy

VHX-X1F

tatwe w uzyciu funkcje podgladu, rejestracji
i pomiaru umozliwiajg obstuge VHX-X1F
nawet poczatkujgcym uzytkownikom.

Duza gtebia ostrosci

Seria VHX-X1 charakteryzuje
sie duzg gtebig ostrosci,

co zapewnia lepsza obserwacje.

Obserwacja pod
dowolnym katem

Przechylanie i regulacja
potozenia obiektywu i kamery
utatwia ogladanie obiektu pod
dowolnym katem.

Podglad, rejestracja

i pomiary za pomoca
jednego urzadzenia
Wykorzystaj zaawansowane
narzedzia do obserwacji, rejestraciji
obrazu i pomiaréw - podstawowe
funkcje serii VHX.

Niestandardowe dane
techniczne

Wybieraj sposréd réznych podstaw

i dodatkowego oprogramowania, aby
stworzy¢ urzadzenie dostosowane
do swoich potrzeb.



Dowolne zestawianie do obstugi réznych zastosowan

\

Mikroskop metalograficzny Szeroki zakres powigkszenia

Analiza pierwiastkowa

Moduty oprogramowania

* Pomiar ksztattu 3D
* Pomiar XY

Oprogramowanie

ﬁ‘{'

* Analiza struktury metalu

 Analiza zanieczyszczen

v
A

¥
| M s
= —

Mikroskop pomiarowy System obserwacji pod
dowolnym katem

Szybka kompozycja gtebi i funkcje
wys$wietlania 3D
Rejestrowanie w petni ostrego obrazu i wySwietlanie

3D w ciagu kilku sekund, aby uzyska¢ petniejsze
zrozumienie obiektu lub powierzchni.

'921ezSg0 WAZSZIUfeU M SlUBMOYSIUBOZ

Obracanie
i powigkszanie
za pomocag myszy

.Kompozycja gtebi” Realistyczny wyswietlacz 3D
zakonczona
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Obiektywy wysokiej rozdzielczosci

Schemat konfiguracji systemu

Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, bardzo mate powigkszenie
VHX-EO0

20% Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, mate powigkszenie
do 100x VHX-E20

100x Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, $rednie powigkszenie
do 500% VHX-E100

500x Obiektyw wysokiej rozdzielczosci, wysokie powigkszenie
do 2500 VHX-E500

VHX-7100

2500x% Obiektyw wysokiej rozdzielczosci o maksymalnym powiekszeniu
do 6000 VHX-E2500

L L

Obiektywy rewolwerowe

Obiektyw rewolwerowy

100x% 7] 0 A
VHX-X1*13 do 0 wysokiej rozdzielczosci
1000x VHX-ZMT

Obiektyw rewolwerowy o wysokiej
rozdzielczo$ci / obiektyw

VHX-AX1G*+ . Bonn 0 maksymalnym powigkszeniu
x
= — { VHX-ZM2000
Standardowe I
mocowanie -
VHX-7020% typu bayonet - -— Obiektyw z rzeczywistym zoomem (RZ)*' =
OP-51478/ x
OP-66871* Podwdjny obiektyw v
r 20x zmiennoogniskowy Y
do 2000% VH-ZST
VHX-AX1FG*14 j
Wysokiej rozdzielczosci
500% obiektyw zmiennoogniskowy
do 5000x VH-Z500T
Obiektyw zmiennoogniskowy
z podwéjnym o$wietleniem
i wysokim powit liem
Uchwyt obiektywu K
VHX-JOOT/J20T/ do 2500% VH-Z250T
J20UT/J50T/AJ100T/
J250T/J500TAZST/
= JZMT Szerokokatny obiektyw
VHX-X1F*13 Mocowanie uchwytu*1 100 zmiennoogniskowy
OP-88338 LR  VH-z100R/Z100T
EA-300 Uchwyt
obiektywu*"
OP-88659
Uniwersalny obiektyw
Glowi zmiennoogniskowy (100x do 1000x)
owica
do laserowej (ES2I1008)
analizy
elementarnej
EA-300
Uniwersalny obiektyw
20x% zmiennoogniskowy (20x do 200x)
LR vH-z20uT
Maty, wysokiej wydajnosci
obiektyw zmiennoogniskowy
VH-Z20R/Z20T
Wysokiej wydajnosci obiektyw
0,1x zmiennoogniskowy matego zasiggu
do 50 VH-ZOOR/Z00T
Wysokiej wydajnosci obiektyw
zmiennoogniskowy do obserwacji
50% z duzych odlegtosci
do 500x VH-Z50T
Uchwyt C. Obiektyw boroskopu*+
mocowania
typu bayonet VH-BA
OP-51479 w sy Lo o e
| [ — - »
Obiektyw kamery VH-B18 VH-B27 VH-B55
(mocowanie typu C)
Elastyczny boroskop*s

& O—

Mikroskop VH-F61A VH-F111A

VH-F -‘6 - >\\
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Adapter do $wiatta rozproszonego

w matym powigkszeniu

OP-88588

Adapter do $wiatta rozproszonego

w matym powigkszeniu

OP-88588

Adapter do $wiatta rozproszonego

w $rednim powigkszeniu

OP-88589

]

Zestaw filtrow

polaryzacyjnych
wspotosiowych

0OP-88323

Zestaw filtréw SCP
OP-87821

L

L

Zestaw pryzmatéw DIC
OP-86943

rea

Modut
podswietlenia
pierscieniowego
Z100/2100U/Z20U
OP-88164

Przystawka

do $wiatta
polaryzacyjnego
__|OP-72407*

E
Filtr

polaryzacyjny
OP-87800*8

e

Zestaw HDIC
(wysoki kontrast
interferencyjno-
rézniczkowy)
OP-87297

Modut podswietlenia pierécieniowego Z50

OP-88135

[11E3lldadblal 4igd o

Filtr interferencji
réznicowych

do obiektywow

0 matym powigkszeniu
OP-88324

Filtr interferencji
réznicowych

do obiektywéw

o $rednim, duzym
i maksymalnym
powigkszeniu
OP-88325

Obiektyw rewolwerowy
o wysokiej rozdzielczosci
z opcjonalng polaryzacja
OP-88854

Obiektyw rewolwerowy
o wysokiej
rozdzielczosci

z opcjonalnym
kontrastem
interferencyjnym
OP-88855

Adapter regulowany
ZST
OP-87796

Adapter oswietlenia
polaryzacyjnego
OP-51649

Adapter dotykowy
OP-81880

Adapter o$wietlenia
polaryzacyjnego
OP-72405*

Adapter oéwietlenia
polaryzacyjnego
OP-72406

Adapter do o$wietlenia
ciemnego pola
OP-72402

Regulowany adapter
oswietlenia
OP-72404

Adapter do o$wietlenia
duzych powierzchni
OP-87298*

Adapter do $wiatta
rozproszonego
0OP-87299

Regulowany adapter
oswietlenia
VH-K20

Adapter oswietlenia
super rozproszeniowego
OP-42305

Adapter oswietlenia
polaryzacyjnego
OP-87429

Adapter bezdotykowy
OP-35414

Adapter multi-
rozproszeniowy
OP-35469

Adapter do iluminacji
wspotosiowej
OP-35416

Pierécien oswietlajacy
bez efektu blasku
OP-32009

Adapter do $wiatta

rozproszonego
971929

Adapter oswietlenia
polaryzacyjnego
971930

IPodstawy

System obserwacji pod
dowolnym katem
VHX-S750E

Zgodny z EA

(Podstawa
zmotoryzowana XYZ,
mechaniczne ognisko Z)

Podstawa pod dowolnym
katem 300 mm

VHX-SL1F/SL1B

M

b

Stojak montazowy
obiektywu VH
OP-25539
Podstawa XY
OP-22124

L4

QOdporny na drgania
system obserwacji

o duzym powigkszeniu
VH-S5

Duzy system

do obserwacji pod
dowolnym katem
VHX-S770E

Zgodny z EA

(Podstawa
zmotoryzowana XYZ,
mechaniczne ognisko Z)

s

System obserwacji pod

dowolnym katem
VHX-S660E

(Duze XYZ napedzane
silnikiem)
VHX-S650E

System obserwacji pod
dowolnym katem
VHX-S700

Zgodny zEA

(Mechaniczne ognisko Z)

System obserwacji
pod dowolnym
katem
VH-S30F/S30B

(XYZ napedzane silnikiem)

VHX-S600E

(Z napedzane silnikiem)

Uktad pomiarowy XY
VH-M100E

VHX-H1IMA

Podstawa
zmotoryzowana osi

Z VHX-S700F/S600F
(Z napedzane silnikiem,
tylko gtowica)

Oprogramowanie do analizy struktury metalu

Oprogramowanie do analizy zanieczyszczen

VHX-C1MA

pomocnicza portu

Zesp6t rozgatezienia

IModuty itp.

Modut pomiaru ksztattéw 3D

VHX-H6M

Modut pomiarowy XY

VHX-H4M4
Jednostka
kamery*12
OP-88662
stojaka
OP-88590

Ptytka kalibracyjna
OP-88592

*1 Obiektywy kompatybilne z VH-Z00T/Z20T/Z220UT/Z50T/Z100UT/Z100T/2250T/Z500T/ZST TRIPLE'R s wyposazone w moduty automatycznego rozpoznawania obiektywu/powigkszenia oraz uchwyty

do rozpoznawania potaczen. *2 Do o$wietlenia koncentrycznego wymagane sa OP-72407 i OP-72406. *3 W standardowym wyposazeniu VH-Z20UT. *4 Wymagany jest prawdziwy $wiattowdd endoskopowy

(OP-87201). *5 Wymagana jest specjalna nasadka $wiattowodu (OP-88332). *6 W przypadku korzystania z VH-ZOOR lub Z20R wymagany jest OP-66871. *7 Wymagany jest adapter do mocowania typu C

odpowiedni dla mikroskopu. *8 Dla VH-Z100R nalezy uzy¢ OP-72407. Dla VH-Z100T/VH-Z100UT nalezy uzy¢ OP-87800. *9 Aby zamontowaé VH-ZST, VH-Z500T, VH-Z250T, VH-Z100T/Z100UT, VH-Z20UT lub

VH-Z50T na VHX-7020, wymagany jest modut o$wietleniowy (OP-88329). *10 W przypadku montazu obiektywu RZ na VHX-S700/S750E/S770E wymagane jest mocowanie uchwytu (OP-88338).

*11 W przypadku podtaczania VH-Z00/Z100/Z100UT do EA-300 wymagany jest element dystansowy VH-Z00/Z100 (OP-88661). W przypadku podtaczania VH-ZST nalezy uzy¢ tez uchwytu obiektywu VH-ZST
(OP-88660). *12 Wymagane w przypadku jednoczesnego korzystania z EA-300/VHX-7100/VHX-7020. *13 Do instalacji aplikacji wymagany jest oddzielny komputer. *14 Modele moga sie rézni¢ w zaleznosci

od jezyka. (japonski/angielski/niemiecki/chinski uproszczony/chinski tradycyjny/francuski/koreanski/hiszpanski/tajski/wtoski/czeski/wegierski/polski).
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Podstawowe funkcje: Sterownik

Model VHX-X1 VHX-X1F
1/1,8-calowa, 3,19-megapikselowa matryca CMOS; 1/1,8-calowa, 3,19-megapikselowa matryca CMOS;
Czujnik obrazu taczna liczba pikseli: 2064 (wys.) x 1554 (szer.), faczna liczba pikseli: 2064 (wys.) x 1554 (szer.),
piksele wirtualne: 2048 (wys.) x 1536 (szer.) piksele wirtualne: 2048 (wys.) x 1536 (szer.)

System skanowania Progresywny Progresywny

Liczba klatek na sekunde 50 kl./s (maks.) 50kl./s (maks.)
VHX-7020 Rozdzielczosé ‘ Standard 2048 (wys.) x 1536 (szer.) 2048 (wys.) x 1536 (szer.)
Kamera wysokiej | Wysoka rozdzielczosé 6144 (wys.) x 4608 (szer)"! —
wydajnosci Szeroki zakres dynamiczny 16-bitowy zakres intensywnosci poprzez dane RGB z kazdego piksela 16-bitowy zakres intensywnosci poprzez dane RGB z kazdego piksela

Wzmocnienie

Reczny, nastawa

Reczny, nastawa

Migawka elektroniczna

Automatyczny, reczny, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000

Automatyczny, reczny, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000

Przestona dodatkowo dotadowana

Mozliwo$¢ ustawienia w odstepach 0,01 s0d 0,02 do 16s.

Mozliwo$¢ ustawienia w odstepach 0,01 s0d 0,02 do 16s.

Balans bieli

Ustawianie nacisnigciem, reczny, nastawa (2700K, 3200K, 5600K, 9000K)

Ustawianie nacisnigciem, reczny, nastawa (2700K, 3200K, 5600K, 9000K)

Czujnik obrazu

1/1,7-calowa, 12,22-megapikselowa matryca CMOS;
faczna liczba pikseli: 4168 (wys.) x 3062 (szer.),
piksele wirtualne: 4024 (wys.) x 3036 (szer.)

System skanowania

Progresywny

Liczba klatek na sekunde 30 kl./s (maks.) —
Wysoka predkos¢ 2048 (wys.) x 1536 (szer.) —
o mﬁ’ﬁ m‘f;"'“"sc 2880 (wys) x 2160 (szer) -
RazCZEC Wysoka rozdzielczo$¢
W pekni zintegrowana (tryb 4K Wk.) 4000 {wys.) x 3000 szer) -
3’;’)‘2{'7“?00 Wysoka rozdzielczos¢ 12000 (wys.) x 9000 (szer)"" —
Szeroki zakres dynamiczny 16-bitowy zakres intensywnosci poprzez dane RGB z kazdego piksela —
Wzmocnienie Reczny, nastawa —
Migawka elektroniczna Automatyczny, reczny, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, _
1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19000
Przestona dodatkowo dotadowana Mozliwos¢ ustawienia w odstepach 0,01s0d 0,03 do 4s. —
Balans bieli Ustawianie nacisnigciem, reczny, nastawa (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) —
M regulacja ostrosci Niewymagane —
Whbudowane \ Typ Dioda LED o wysokim natezeniu —
2rodto Swiatta \ Zywotnosé 40000 godzin (wartos¢ referencyjna) —
Rozmiar 27-calowy kolorowy wyswietlacz LCD 27-calowy kolorowy wyswietlacz LCD
Rozmiar ekranu 596,16 (wys.) x 335,34 (szer) mm 596,16 (wys.) x 335,34 (szer) mm
Monitor LCD Rozmiar piksela 0,15525 mm (wys.) x 0,15525 mm (szer.) 0,15525 mm (wys.) x 0,15525 mm (szer)
Liczba pikseli 3840 (wys.) x 2160 (szer.) 3840 (wys.) x 2160 (szer.)
Kolory wy$wietlacza Okoto 1,07 miliarda kolorow* Okoto 1,07 miliarda kolorow*
Kat widzenia +89° (typowo, w poziomie), £89° (typowo, w pionie) +89° (typowo, w poziomie), +89° (typowo, w pionie)
Format obrazu JPEG (z kompresja), TIFF (bez kompresji) JPEG (z kompresja), TIFF (bez kompresji)

Widoczny rozmiar obrazu

100000 (wys.) x 100000 (szer.) pikseli (z taczeniem)

100000 (wys.) x 100000 (szer) pikseli (z taczeniem)

Napigcie zasilania

100 do 240 VAC £10%, 50/60 Hz

100 do 240V AC +£10%, 50/60 Hz

Zasilanie Pobor mocy 250VA 250VA

Odpornos¢ na warunki Temperatura otoczenia podczas pracy +5d0 40°C* +5d0 40°C*

otoczenia Wilgotno$¢ otoczenia podczas pracy 809% wilgotnosci wzglednej lub mniej (brak kondensacji) 809% wilgotnosci wzglednej lub mniej (brak kondensacii)
Masa Okoto 10,8 kg Okoto 10,8 kg

Wymiary (zwytaczeniem wystepow)

635 (szer) x 450 (wys.) x 132 (gt.) mm (podczas przechowywania)

635 (szer.) x 450 (wys.) x 132 (gt) mm (podczas przechowywania)

*1 Podczas korzystania z funkcji wysokiej rozdzielczosci za pomoca podstawy zmotoryzowanej

*2 8-bit + FRC
*3 Do obserwacji recznej przy uzyciu standardowej kamery: 5°C do 35°C

Podstawowe funkcje: Podstawa

Model VHX-S750E VHX-S770E VHX-SL1F/VHX-SL1B VH-S30F/VH-S30B
Podstawa XY: Zmotoryzowana/Manualna Zmotoryzowana Zmotoryzowana Zmotoryzowana Manualna
Silnik podstawy zmotoryzowanej XY 2-fazowy silnik krokowy 2-fazowy silnik krokowy 2-fazowy silnik krokowy —
Predko$¢ ruchu podstawy zmotoryzowanej XY 10 mm/s (maks.) 20 mm/s (maks.) 40 mm/s (maks.) —
Zakres ruchu podstawy XY +20 mm +50 mm +150 mm X:£37,5mm,Y: +25 mm
Podstawa XY Kat obrotu 6 +90° — — 360°
Powierzchnia gérna: Powierzchnia gorna:
Rozmiar podstawy XYO 171 mm x 168 mm 233 mm x 185 mm 376,5mm x 378 mm Powierzchnia gorna: 180 x 136 mm
(dysk centralny: 100) (dysk centralny: g168)
g‘:z";fr'fgéig'c‘;:‘n"mpatyb"“e BTG 20% lub wiigcej 20 Iub wiecej - -
Podstawa Z: Zmotoryzowana/Manualna Zmotoryzowana Zmotoryzowana Zmotoryzowana Manualna
04Z obiektywu Silnik podstawy zmotoryzowanej Z 5-fazowy silnik krokowy 5-fazowy silnik krokowy 5-fazowy silnik krokowy —
Predko$¢ ruchu podstawy zmotoryzowanej Z 17 mm/s (maks.) 17 mm/s (maks.) 17 mm/s (maks.) —
Zakres ruchu podstawy Z 49 mm 49 mm 49 mm —
Kamera boczna Tak, VGA Tak, VGA Brak Brak
. 100 do 240 VAC +10% 100 do 240 VAC +10% 100 do 240 VAC +10%
Parametry znamionowe | 2P ecie Zsilania 50160 Hz 50/60 Hz 50160 Hz -
Pobér mocy 130 VA 130VA 80VA —
” . Temperatura otoczenia podczas pracy +5do40°C +5do 40°C +5d040°C —
Odpornqsc paiatnkd . A q Do 80% wilgotnosci wzglednej Do 80% wilgotnosci wzglednej Do 80% wilgotnosci wzglednej
el TRt RGrEl ) O S ) (brak kondensacii) (brak kondensacji) (brak kondensacji) B
Masa 23,8kg 25,3kg 50,7 kg Okoto 12 kg
Nosnosé 5kg 5kg 30kg 1kg

‘ SKONTAKTUJ SIE ZE SWOIM NAJBLIZSZYM BIUREM, ABY DOWIEDZIEC SIE O DOSTEPNOSCI PRODUKTU W TWOIM KRAJU

| KONTAKT Z NAMI
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